' 3 POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL SAMOCHODOW I MASZYN ROBOCZYCH

Decyzja nr 43/2020
Dziekana Wydziatu Samochoddw i Maszyn Roboczych
z dnia 27 pazdziernika 2020 r.

w sprawie Zasady studiowania i rejestracji studentéw na Wydziale SiMR w roku akademickim
2020/21

Na podstawie §22 ust. 1 Regulaminu studiéw Politechniki Warszawskiej oraz po pozytywnym
zaopiniowaniu w dniu 30 wrze$nia 2020 roku przez Rade Wydzialu Samochodéw i Maszyn
Roboczych Politechniki Warszawskiej ,, Zasad studiowania i rejestracji studentéw na Wydziale
SiMR w roku akademickim 2020/21” stanowiacych zalacznik do niniejszej decyzji, Dziekan
Wydzialu zatwierdza ustalone w dniu 30 wrze$nia 2020 roku ,, Zasady studiowania i rejestracji
studentow na Wydziale SiMR w roku akademickim 2020/21 .
§1

»Zasady studiowania i rejestracji studentow na Wydziale SiMR w roku akademickim
2020/2021” zostaly upublicznione w formie Uchwaty Rady Wydziatu SiMR na stronie
internetowej Wydziatu SiMR w dniu 30 wrzesnia 2020 roku. (




